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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kształcenia ogólnego 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie w planie 
studiów - semestr 

studia stacjonarne Semestr V 

studia niestacjonarne Semestr V 

Wymagania wstępne brak 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 4 

 

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

studia  
stacjonarne: 

30  30   

studia  
niestacjonarne: 

18  18   
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma wiedzę w zakresie metrologii obejmującą jednostki 
miar, zna pojęcia z zakresu teorii prawdopodobieństwa 
i statystyki mające zastosowanie w rachunku błędów, 
zna metody matematyczne służące do obliczania błędów 
w pomiarach bezpośrednich i pośrednich. 

IB1P_W02 
IB1P_W10 

W02 

Ma wiedzę w zakresie zasad fizycznych wykorzystywa-
nych w różnego rodzaju przyrządach pomiarowych. Zna 
elementy składowe przyrządów pomiarowych. Zna pa-
rametry odnoszące się do dokładności kształtowo-
wymiarowej części maszyn. 

IB1P_W03 

Umiejętności 

U01 

Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment pozwa-
lający na pomiar wybranych parametrów i wielkości, jak 
również wyciągnąć wnioski na podstawie analizy staty-
stycznej wyników badań własnych  i porównać je z wyni-
kami badań dostępnymi w piśmiennictwie. 

IB1P_U04 

U02 
Potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne wybra-
nych urządzeń pomiarowych w zakresie ich budowy, 
możliwości funkcjonalnych i eksploatacyjnych. 

IB1P_U09 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Posiada świadomość własnych ograniczeń wynikających 
z dynamicznego postępu metrologii i nie waha się zasię-
gać opinii ekspertów, gdy problem wykracza poza ramy 
jego wiedzy i doświadczenia. 

IB1P_K01 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Historia metrologii. Klasyfikacja metrologii. Zagadnienia prawne związane z metrolo-
gią. Elementy rachunku prawdopodobieństwa w metrologii. Elementy statystyki w 
metrologii. Pojęcie wielkości, wartości wielkości. Jednostki miar. Układ jednostek SI. 
Klasyfikacja błędów pomiarowych. Pojęcie niepewności pomiaru. Metody obliczania 
niepewności pomiaru. Elementy składowe narzędzi pomiarowych. Właściwości me-
trologiczne przyrządów pomiarowych. Stykowe pomiary wielkości geometrycznych. 
Bezstykowe pomiary wielkości geometrycznych. Współrzędnościowa technika pomia-
rowa. Pomiary i analiza chropowatości powierzchni. Parametry chropowatości po-
wierzchni. 

laboratorium 

Budowa i części składowe narzędzi pomiarowych. Pomiary wymiarów wewnętrznych, 
zewnętrznych i mieszanych. Analiza błędów w pomiarach bezpośrednich. Analiza 
błędów w pomiarach pośrednich. Kompleksowa analiza błędów w pomiarach styko-
wych.. Pomiary wielkości geometrycznych za pomocą długościomierza poziomego. 
Pomiary stykowe chropowatości. Pomiary bezstykowe chropowatości. Pomiary  z 
wykorzystaniem interferometrów laserowych. Mikroskopia sił atomowych. Pomiary 
odchyłek okrągłości i walcowości. Pomiary współrzędnościowe na maszynach sta-
cjonarnych. Pomiary wielkości geometrycznych za pomocą współrzędnościowego 
ramienia pomiarowego. Pomiary wielkości geometrycznych za pomocą skanera 3D. 
Pomiary wielkości geometrycznych za pomocą wieloczujnikowej maszyny pomiaro-
wej. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X    

U01     X  

U02     X  

K01      X 

 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie minimum 50 pkt na 100 możliwych. 

laboratorium zaliczenie z oceną 

Obecność na zajęciach. Oddanie sprawozdań z realizowa-
nych ćwiczeń. Uzyskanie co najmniej 50 % z każdego z 
kolokwiów (trzy kolokwia na semestr). Uzyskanie co naj-
mniej 50 % punktów z każdego sprawozdania z realizowa-
nych ćwiczeń. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 

Obciążenie studenta 
Jed-

nostka 
studia 

stacjonarne 
studia 

niestacjonarne 
 

1.  
Udział w zajęciach zgodnie z planem 
studiów 

W C L P S W C L P S 
h 

30  30   18  18   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

64 40 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

2,6 1,6 ECTS 

5.  
Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta 

36 60 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 

1,4 2,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

50 50 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 

2,0 2,0 ECTS 

9.  
Sumaryczne obciążenie pracą stu-
denta 

100 100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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